Cluste

Mav

ACADEMIA

Sessio Informativa

Formacio en Electronica lmpresa
Curs 2025-2026

16 de setembre-2025
17.00 h -18.00 h

Participa: Amb el suport de:
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M Cluster

ACADEMlA

* Presentacio del curs:
 Marcicontext
* Informacio general
« Metodologia
 Programa i contingut
* Inscripcions i admissions

 Resolucio de dubtes

Participa: Amb el suport de:
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Claster MAV - Materials Avancats de Catalunya Mav

ACADEMIA

Claster transversal i orientat a solucions que treballa per incrementar la
competitivitat del sector dels materials i les seves tecnologies a Catalunya. | Mav

80 MEMBRES

16 GRANS EMPRESES
48 PIMES
16 CENTRES DE CONEIXEMENT

20.000M€ FACTURACIO ANUAL

+25.000 LLOCS DE TREBALL

catalonia
cluster




Curs de Formacio en Electronica Impresa Ma'/

ACADEMIA

* Programa de formaciod en electronica impresa dirigida a empreses i estudiants a través
de la col-laboracié de centres tecnologics i universitats de Catalunya.

eurecal LEITAT ICMAB?: 0\

Centre Tecnologic de Catalunya @ managing technologies INSTITUT DE CIENCIA DE MATERIALS DE BARCELONA Centre Nacional de Microelectronica  IMB
Const 10 Surerion bE INVESTIACIONES CIENTIEAS Const 10 Surerion bE INVESTIACIONES CIENTIEAS

@ Elisava Research ». Maiv

L)
DE CATALUNYA MAXSENS

BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITECNICA

* Primera edicio del programa, curs 2023-2024.

o Semi-presencial (50 hores): 20 (15 empresa, 3 estudiants, 2 sense ocupacio)
Amb el suport de:

ACCIO |
o Total: 61 (85 %, certificat d’assoliment) OO R 1 veatmens

o Online (32 hores): 41 (29 empresa, 11 estudiants, 1 sense ocupacio)

| Generalitat
Y, de Catalunya



Informacié general MG

ACADEMIA

Obijectius

En aquest curs s'incidira de manera introductoria i practica en el coneixement de
I'electronica des dels materials i les diferents técniques d'impressio fins a I'aplicacio de la
tecnologia i orientacio per la implementacio personalitzada per a cada alumne.

Adrecat a

Qualsevol persona que estigui interessada en electronica impresa (amb coneixements
previs basics). Possibles perfils: professionals d’empreses de processos d’'impressio,
empresa de producte final, dissenyadors de producte, professionals d’ambit quimic, fisic o
dels materials, enginyers, emprenedors o estudiants.

Participa: Amb el suport de:
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Cluaster

Informacié general Mav
ACADEMIA

« Especialitat: Electronica Impresa.

* Modalitat: Semi-presencial o exclusivament online.

« Seu: Plataforma virtual i presencial a I'area de Barcelona.
» |dioma: Catala.

* Certificacio: Propia, expedida pel Clister MAV.

* Inici i finalitzacio: 30/10/2025 - 12/04/2026.

e Durada: 50 hores semi-presencial o 32 hores online.

« Horari: Flexible, excepte sessions en streaming (dijous, 17h-18h) i sessions presencials
(dimarts, 15h-18h).

Participa: Amb el suport de:
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Cluaster

Metodologia Mav

ACADEMIA

Existeixen dues modalitats de formacio:

Format / Modalitats Semi-presencial (50 hores) Online (32 hores)

Sessions teoriques online i autoavaluacio (23 hores)

Classes pregravades pels docents (30 min-1 h), documentacié complementaria i 6 X X
formularis d’autoavaluacio.
Sessions de repas en streaming (92 hores) « «
7 sessions en streaming amb els docents (dijous, 17h-18h)
Sessions practiques presencials (15 hores)

X

5 sessions presencials per posar en practica el contingut de la formacioé a Eurecat,
Leitat, la UPC, I'lMB-CNM-CSIC I'lCMAB-CSIC (dimarts, 15h-18h)

Jornada cloenda (3 hores)

Sessié de tancament del curs i de networking, entrega de certificats, visita X (opc:onal)
instal-lacions Elisava (dimarts, 16h-19h)

Treballadors de les organitzacions membres del Cluster MAV gaudeixen d’un 20% de descompte



Cluaster

Metodologia Mav

ACADEMIA

Obtencio del certificat d’assoliment del curs:

« Semi-presencial (50 hores): Assoliment de tots els formularis d’autoavaluacio + assisténcia a
un minim de 4 (d’un total de 6) sessions presencials.

* Online (32 hores): Assoliment de tots els formularis d’autoavaluacio.

Participa: Amb el suport de:

Mav | €urecal VICMAB?: TXM@ LEITAT @ ” Elisava Research ACCIO [l seremmiee,
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Cluaster

Programa Mav

ACADEMIA

Madul 1: Introduccié a I'electrdnica impresa Modul 4: Dispositius i components electronics actius i passius

. Teoria basica dels dispositius passius i actius organics i impresos
. Introduccié a la microelectronica . Disseny de circuits organics i impresos
. Electronica organica . Transistors organics
. Cel-les solars
R . . . . Termoeléctrics
Maodul 2: Materials: tintes, substrats, adhesius . B erEerE
. Biosensors
. Caracteritzacio electrica
. Caracteritzaciéo morfologica
. Caracteritzacié mecanica
. Caracteritzacio térmica
. Caracteritzaci6 optica. Propietats optiques dels materials impresos

. Substrats

. Tintes i encapsulants

. Sintesi de nanoparticules

. Formulacio de tintes

. Processos de soldadura per electronica impresa

. Introduccio a les técniques d'impressié .
. . Packaging
. Serigrafia . loT
. Impressio digital -
b & . Smart Cities
. Gravure
. Salut

. Flexografia
. Bar coating / Blade coating

. A0 Sizaarser Modul 6: Orientacié per la implementacié

. Sinteritzat i curat de tintes . Orientacié i acompanyament industrial o de carrera

. Automocio



Programa Mav

ACADEMIA

Introduccié al curs Maodul 4: Dispositius i components electronics actius i passius

. Sessions teoriques online: 7,5 hores

. Sessio presencial al CNM Cerdanyola: 3 hores (dimarts 27/01, 15h-18h)

. Sessiod presencial a 'ICMAB Cerdanyola: 2 hores (dimarts 24/02, 15h-17h)
. Sessiod repas de continguts en streaming: 1 hora (dijous 05/03, 17h-18h)

. Autoformacié i autoavaluacié: 1 hora

. Sessid de presentacio en streaming: 1 hora (dijous 30/10, 17h-18h)
. Autoformacio6 a plataforma virtual: 1 hora

Modul 1: Introduccié a I'electronica impresa

. Sessions teoriques online: 2,5 hores
Sessio presencial a Eurecat Cerdanyola: 3 hores (dimarts 17/03, 15h-18h)
Sessio repas de continguts en streaming: 1 hora (dijous 26/03, 17h-18h)

. Autoformacié i autoavaluacié: 1 hora

Modul 2: Materials: tintes, substrats, adhesius Maodul 6: Orientacié per la implementacio

. Sessions teoriques online: 1 hora
. Sessio repas de continguts en streaming: 1 hora (dijous 13/11, 17h-18h)
. Autoformacié i autoavaluacio: 1 hora

. Sessions teoriques online: 2 hores

. Sessio presencial a Leitat Terrassa: 3 hores (dimarts 18/11, 15h-18h)

. Sessiod repas de continguts en streaming: 1 hora (dijous 04/12, 17h-18h)
. Autoformacié i autoavaluacié: 1 hora

. Sessio individual en streaming (optativa): 30 min (Marc 2026)

Jornada cloenda i tancament del curs

. Sessio6 presencial a Elisava amb Entrega del certificat i visita (21/04, 16h-1%9h)

. Sessions teoriques online: 4 hores

. Sessio presencial a la UPC Besos: 3 hores (dimarts 13/01, 15h-18h)

. Sessioé repas de continguts en streaming: 1 hora (dijous 22/01, 17h-18h)
. Autoformacio i autoavaluacié: 1 hora

*Dates i horaris subjectes a modificacions



Equip docent Mai7

ACADEMIA

« Responsable Modul 1: Carme Martinez- IMB-CNM (CSIC)
Doctora en Enginyeria Electronica
Investigadora cientifica del Grup Printed
Microelectronics (ICAS)

* Responsable Modul 2: Llorencg Bautista - Leitat
Doctor en Enginy‘eria Quimica
Responsable del Area de Quimica Superficial

* Responsable Modul 3: Maziar Ahmadi - UPC, Maxsens
Doctor en Sistemes electronics Micro/Nanofluidics
i lents liquides
Professor Associat, Grup CIEFMA
Director de R+D+i i Co-fundador, Maxsens

Participa: Amb el suport de:

mav | €urecal WICMAB™: TI@ LEITAT @ ” Elisava Research ACCIO (Il Seeainye
' Cotorie g o,

¢ -
CSIC e Tol-] o L) MAXSENS = ColnERinvestment




Cluaster

Equip docent Mav

ACADEMIA

* Responsable Modul 4: Mariano Campoy-Quiles - ICMAB (CSIC)
Doctor en Fisica Experimental
Investigador Cientific, Grup Nanopto

* Responsable Modul 5: Cristina Casellas - Eurecat
MBA, Enginyera Quimica
Directora de la Unitat de Functional Printing &
Embedded Devices

* Responsable Modul 6: Ona Bombi - Cluster MAV
Enginyera de Disseny Industrial
Cluster Manager

Participa: Amb el suport de:

Moy | €urecal WICMAB?: TXN@ LETAT @ ” Elisava Research ACCIO [l e,
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Plataforma virtual MG

ACADEMIA

« Accés al contingut formatiu de cada modul (sessions i documentacié extra) i als formularis d’autoavaluacié

« Permet el contacte amb els docents i amb la resta d’alumnes

Clister -
Mdv e Els s maduls 5O W
Moduls disponibles
- g
7
: aimpresa
Nom d'usuari ade '11/03
112117/03 . r E del 18/03 al 14/04 . I es: del 15/04 al 05/05
8 3de 17.302 18.30 * Sess g 11/04 de 17.30 3 18.30 . 6 st I 05 de 17.303 18.30
* Sessl6 presencial: no aplica * Sessié presencial: 03/04 * Sessié presenclal: 24/04
Contrasenya
Inicia la sessié
Heu oblidat la contrasenya? -
© Avis de galetes G ‘\.\'\ \
mplementacié
10/06
1 10/06 al 07/07
o Sessié presencial: 19/06 >

Participa: Amb el suport de:
qu eu..r-e.c.at ‘ﬁ'ICMABlo :.“ | m@ LEiTET UNIVERSITAT POLITECNICA Elisava ResearCh ACCIO :7 : dG:réEartaalli:‘Bntya
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Inscripcions i admissions

Cluaster

Mav

ACADEMIA

« Periode d’inscripcions: 15 de juliol - 17 d’octubre 2025
« Notificacié d’admissions: fins el 21 d’octubre 2025
« Confirmacio participacio: fins el 24 d’'octubre 2025

 [Inici del curs: 30 d’'octubre 2025 (17h-18h)

Participa:

e | eurecat wicmas?= crme LETAT O & Lo

"CsSIC oo 5% CSIC ) MAXSENS

Enllac a

inscripcions

Amb el suport de:

ACCIO [ Sz
o 1 T


https://docs.google.com/forms/d/1ZA36wLXvUaWbRK0hlPpMiXQMZAtylyEwvP4U6kXWsLU/viewform?edit_requested=true

Inscripcions i admissions Mas/
ACADEMIA

JORNADA CLOENDA

Curs de formacio en Electronica Impresa

Enllac a
inscripcions

Fins el 17 d’octubre

Curs 2023-2024: el 100% dels alumnes enquestats* recomanarien el curs

*90% dels alumnes van contestar I'enquesta


https://docs.google.com/forms/d/1ZA36wLXvUaWbRK0hlPpMiXQMZAtylyEwvP4U6kXWsLU/viewform?edit_requested=true

Mo

ACADEMlA

Preguntes i resolucio de dubtes

Participa: Amb el suport de:

Mav eureca[ WICMAB™ m@ LEiTaT @ s Elisava Research 10 (D Seesratinye
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Preguntes freqiients Mas

ACADEMlA

1- Si no tinc disponibilitat per assistir a les sessions de repas en stredming,-.em puc.inscriure al curs?
Si, pots visualitzar les sessions de repads en streaming.a-posteriori ja’que.estaran-gravades-i-guardades.a la
plataforma virtual. També podras traslladar les teves preguntes als docents.

2- Cal ser membre del Cluster MAV per a fer'el curs? Ne; qualsevol persona s’hi pot inscriure.

3- Es pot finalitzar el curs abans del 12 d’Abril, 0's’ha de seguir-un:calendari determinat? L’horari-és
flexible, pero cada modul s’iniciara un dia determinat, aixi que, abans d’'aquest dia no es podra.accedir al
contingut. L’ultim formulari d’autoavaltacio del curs s’ha-de finalitzar com a maxim el 12/04.

4- Hi ha alguna-imitacio de-places-per empresa o organitzacio? No, es poden-inscriure totes les
persones que vulguin-d’una mateixa empresa-i/o-organitzacio.

Participa: Amb el suport de:
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Cluster

Mav

ACADEMIA

Moltes gracies

Contacte: info@clustermav.com

Participa: Amb el suport de:
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